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D= Optomecatrénica
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Optomecanica Optoelectroénica

https://www.thorlabs.com

Areas de aplicacién: Automotriz, aeroespacial, manufactura, procesamiento de materiales, biomédica, etc.
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3/? Examenes de laboratorio
CICESE.

[http://ndsnoticias.com]




Lab-on-a Chip




D= Guias de onda épticas
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C?E/; Tratamiento térmico superficial
- Derretimiento

Haz laser
Zona caliente
Zona tratada 1

Direccion del
proceso .

5. Sustrato 2
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3/_ - Nano movimiento

CICE SE (Actuador piezoeléctrico)

https://www.thorlabs.com
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3/; Lector de disco éptico
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D= Voltaje unipolar a bipolar

CICESE.
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3/; Arreglo experimental
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3/" Control laser
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D= Graficas de potencia

CICESE.
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3”_' Interfaz Grafica de Usuario
CICESE.
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3/‘ - Procesamiento laser
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3,_ - Acrilico
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D= Vidrio

CICESE.
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} - Conclusiones

CICESE.

El sistema galvanométrico proporciond un desplazamiento lineal
de 2mm con una resolucion de 255 pasos.

Para DP = 7.5W/mm?

Ancho de la guia en:
Polimetilmetacrilato ~320um
Vidrio ~270um

Los avances en este proyecto permitira el prototipado rapido de
guias de onda dpticas plana para la implementacion de biosensores

fotonicos integrados.
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